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Описываются результаты теоретических исследований по электрическому пробою сухого воздуха в разряде в постоянном электрическом поле. В моделях уделено особое внимание процессам прилипания электронов к молекулам кислорода и отлипания от молекул и атомов кислорода, которые определяют кинетику околопороговых процессов. Полученные результаты показывают, что необходимое наличие начальных электронов на предпробойной стадии может обеспечиваться процессом отлипания электронов от отрицательных молекулярных ионов кислорода в воздухе по механизму из [1]. Представлена укороченная модель процессов с участием отрицательных ионов, которая хорошо описывает кинетику процессов в околопороговой области. 
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[bookmark: _GoBack]Рисунок. Сравнение результатов расчетов концентраций заряженных частиц a) и нейтральных частиц b) в сухом воздухе при значении внешнего электрического поля Е ~ 100 В/м по полной модели с разными значениями константы отлипания  . Пунктиром обозначены значения концентраций при использовании константы скорости прилипания из работы [1], а линиями с геометрическими символами  из работы [2].
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